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  仕 様  仕 様  仕 様  仕 様

※上記は、バーンクリンⅡ型の外形寸法です。

(ＲＩ非接触) （焼却する液シン廃液により多くなることがあります。）

消費ガス量 最小0.3ｍ
３
／ｈ～最大２ｍ

３
／ｈ（平均 約0.5ｍ

３
／ｈ）

排気ガス温度 約40℃～50℃
冷却水使用量 約600 ℓ～／ｈ　

重       量 約650㎏ 約920㎏ 約920㎏
電       源 ＡＣ100Ｖ　50、60Ｈｚ　30Ａ（1800ＶＡ）

燃焼温度制御 ＰＩＤ制御
焼 却 原 理 気化旋回ジェット燃焼方式

装置本体寸法(※) 1120(W)×730(D)×1680(H) 1500(W)×925(D)×1680(H) 1500(W)×925(D)×1680(H)

廃液タンク容量 １２ℓ ２５ℓ ２５ℓ

焼 却 対 象 物
３Ｈ､１４Ｃ､３２Ｐ､３３Ｐ､３５Ｓ､及び４５Ｃａを含む可燃性・流動性のある液シン廃液

モニタリングの際に採取した試料を含む液シン廃液及び助燃剤

廃液処理㏿度 １ℓ／ｈ ２ℓ／ｈ ３ℓ／ｈ

  仕 様  仕 様  仕 様  仕 様
 型      式　 バーンクリンⅠ バーンクリンⅡ バーンクリンⅢ

      ※寸法公差±10mm(排気管は含まれません。)　　※仕様は、予告なく変更する場合があります。
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オプション
ＲＩ排気ガス浄化装置（ＷＰＨ)
ＲＩ排気ガス除塵装置（ＷＰ）

　排気設備風量検知装置・遠隔監視装置

(ＲＩ非接触) （焼却する液シン廃液により多くなることがあります。）

ＲＩ凝縮水量 約1.2 ℓ／h 約2.4 ℓ／h 約3.5 ℓ／h

遠赤外線放射セラミックパネ

ＷＩＮＤＹ（ウィンディ）2000䛿、遠赤外線動物細胞組織内 片などが残っていると、操作パネル

乾燥室内にＲＩ汚染動物等を※上記

ディスプレイ乾燥室内 乾燥室内
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